B xone mpoBeAeHHBIX HCCIEAOBAHUN OBLIM BHEPBLIE C €AUHBIX MO3ULIUI
paccMOTpEHbI MPOLIECChl TEHEpalnH, TNepeHoca U PEKOMOUHAIIMU HOCUTEIEH
3apsiia B HAaHOKPHUCTANIMUECKOM KpeMHHH (nc-Si:H) u HaHOKpHCTaTTUYECKUX
okcugax metamwioB (In,Osz, ZnO, SnO,). YcTaHOBIEHBI 3JIEKTPOHHBIE MEXAHU3MBI,
omnpenensonme dIeKkTpodpusndeckue M (OTOIIEKTPUUECKUE XapaKTEPUCTUKU
mwieHOK nc-Si:H pa3nudHOM CTPYKTYphbl, U MOCTPOEHBI MOJEIH, ONMUCHIBAIOIIUE
BJIUSIHUE TOBEPXHOCTHOTO TMOKPHITUS HAHOKPUCTAIJIOB Ha MPOIIECCHI TMepeHoca
HOCHUTEJICH 3apsijia B HAHOKPUCTAJUIMYECKUX OKCHIax MeTaioB. [IpoBeneHo
KOMILUIEKCHOE HCCJICIOBAaHUE TOJYYEHHBIX IMyTeM (PEMTOCEKYHIHON Ja3epHOU
KPUCTAJUTM3AIIMU BEPXHEro CJIOSl IUIGHKH aMOpP(GHOIr0 TUIPOTCHU3UPOBAHHOIO
kpemuust (a-Si:H) rerepomepexomos nc-Si:H/a-Si:H u omnpenencHsl MeXaHU3MBbI
reHepaluy, TMepeHoca W PEeKOMOWMHAIIMM HOCUTEJeH 3apsga B TaKUX
retepornepexoaax. Co3maHbl SKCIIEPUMEHTAIbHBIE 00pa3Ilbl COJTHEUHBIX JIEMEHTOB
Ha OCHOBe rereporepexoqoB nc-Si:H/a-Si:H, ¢doroBonsTanyeckue mapamerpbl
KOTOPBIX SIBJISTFOTCS BITOJIHE KOHKYPEHTOCTIOCOOHBIMHU. [Tony4ens
AKCIIEpUMEHTATbHbIC oOpas31ibl ra30BbIX CEHCOpOB Ha OCHOBE
HaHOKpHCcTaM4eckoro In,O3 Ha BOMOpOA M JUOKCHI a30Ta, paboTaroniue mpu
KOMHATHOM TeMImepaType B YCIOBHUSIX JIOMOJHUTEILHOM MOJCBETKH, YTO IMTO3BOJISET

CHU3UTDH SHEPTONOTPEOICHUE M0 CPABHEHHUIO C CYIIECTBYIOIIMMH aHAIOTAMH.



